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摘要(译)

本发明公开了一种液晶显示基板的制造方法及检测修补设备。该方法包
括至少一次形成膜层的步骤，其中，在形成膜层之后，还包括：对膜层
进行检测，以定位膜层中存在的缺失区域；在缺失区域中填补膜层的材
料，以修补膜层。本发明提供的液晶显示基板的制造方法和液晶显示基
板的检测修补设备能够及时对膜层的缺失区域进行检测和修补，避免局
部膜层缺陷遗漏到后续操作中无法弥补而导致整个基板废弃或产生更高
的维修成本，从而从液晶显示基板的整体制造流程方面降低生产成本，
提高产品合格率。
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